












































































专利名称(译) 超声成像设备及其控制方法

公开(公告)号 US20180021019A1 公开(公告)日 2018-01-25

申请号 US15/374584 申请日 2016-12-09

[标]申请(专利权)人(译) 三星麦迪森株式会社

申请(专利权)人(译) 三星MEDISON CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星MEDISON CO.，LTD.

[标]发明人 JIN GIL JU
KIM YURI
AHN MI JEOUNG

发明人 JIN, GIL-JU
KIM, YURI
AHN, MI JEOUNG

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/469 A61B8/4405 A61B8/465 A61B8/4472 A61B8/4427 A61B8/0866 A61B8/4477 A61B8/461 
A61B8/463 A61B8/464 A61B8/466 A61B8/467 A61B8/5207

优先权 1020160092044 2016-07-20 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声成像设备可以以各种方式控制超声图像，并且通过根据用户的触摸
压力或触摸时间控制超声成像设备的触摸屏或显示输出来提高用户便利
性。 超声成像设备可包括探头，该探头被配置为向物体发射超声信号并
接收反射的超声信号;处理器，被配置为基于探针接收的超声信号生成超
声图像;触摸屏，被配置为输出由处理器生成的超声图像并接收用户的触
摸或触摸的压力，其中，处理器基于触摸的压力来控制超声图像和触摸
屏。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/fd4aa8ac-bc3e-4c8a-a093-b5405ce4eb3d
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/057629514/publication/US2018021019A1?q=US2018021019A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220180021019%22.PGNR.&OS=DN/20180021019&RS=DN/20180021019

